25 Jahre
G+P Engineering AG

Schon sind Sie dabei!



Mels

Schulhaus
Butz

Wo unsere
Geschichte
begann...



Pius Peter






Team-
Meeting






Unser erstes Projekt

Sputron fur
Goldbeschichtung

Balzers AG



Erste Plasma-
Schweissmaschine
fur Membranbalge

Mewasa AG



Konstruktion
Spezialrezipient

Anwendung beil
Beschleuniger



Einkristallgreifer

Meyer Burger AG



Konstruktion
Spezialrezipient
Anwendung Kryostat

Uni Basel



Konstruktion Lateralkompensatoren
Uni Bern



Umzug nach

Sargans
im Jahr 2006






15 Jahre G+P Engineering AG






Mikroplasma-Rundschweissanlage









Vakuumrohre fur
PSI|-Beamline

Paul Scherrer Institut



XYZ-Messtische
fur Photovotaik-
Panels

TEL Solar AG






Cross contacting manual
TEL Solar AG



Rack GSD Gasanalysatoren
fur Untertagbau
Inficon AG



Testkammer fur

Komponenten der
Raumfahrt

RUAG



Stanzautomatisierungen

Comvat AG






Etikettierautomat
Pago AG



Hydraulikventil-
prufeinrichtung

Curtiss Wright



Messkammer
Zur
Justierung
von

SEVC G
bauteilen

RUAG



LLS-
Spezialsub-
strattrager

Oerlikon



Gaskuhlung fur
Vakuumlotofen

COMET AG



Arbeitsplatzoptimierungen
Inficon AG



Montageplatz fur
Vakuummess-Sensoren
Inficon AG















Asphaltmulde Spezial
Reto Vils AG



Spiegelhalterung

Physikalisch-Meteorologisches
Observatorium Davos



Vakuumbackautomat EBS Innotec AG



Rundbiege-
maschine fur
Straub-

Kupplungen



Lagerbehalter fur
Hochspannungs-
kondensatoren

HITACHI
ABB Schweiz AG



Vakuumkammer
fur die Raumfahrt

Acutronic



Filtergehause und Zyklon ETH Zurich

Messrezipienten
Cern



Druckstufe 3-fach fur Rezipient fur Messaufgaben
Partialdruckmessung (Massenspektrometer)

Inficon AG



Injektoren

PSI



Swagelok-Vakuumbaugruppen, Verteildosen
und Rohrleitungen

ARBOR Fluidtec AG






25 Jahre
G+P Engineering AG

ENGINEERING AG



